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Inscrigoes para o processo seletivo
2/2018 abertas de 29 de maio a 02 de
julho de 2018.

Mestrado Académico (stricto sensu) oferecido pela Escola de
Engenharia Industrial Metaldrgica de Volta Redonda da
Universidade Federal Fluminense.
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Piblico Alvo: Profissionais das
=| Engenharias, Ciéncias e Computacdo,
: | interessados no seu aperfeicoamento
profissional e/ou académico.
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6randes Linhas de Pesquisa:

- Métodos Matematicos e Computacionais Aplicados a
Engenharia e Ciéencias,

- Fisica Computacional,

- Otimizagdo e Pesquisa Operacional.

Vinte cinco Dissertagoes Defendidas.
Maiores informacdes no site www.uff.br/mcct, pelo e-
mail mcct@metal.eeimvr.uff.br ou pelos

telefones (024) 2107 3763/3520

@CNPq

Av. dos Trabalhadores 420, CEP 27255125 Vila Santa Cecilia, Volta Redonda-RJ




